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Role of nucleation layer morphology in determining the statistical roughness of CVD
grown thin films
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Plasma dynamics in a discharge produced by a pulsed dual frequency inductively
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Potential for reactive pulseddc magnetron sputtering of nanocomposite
VOxmicrobolometer thin films
Yao O. Jin (金尧), Adem Ozcelik, Mark W. Horn and Thomas N. Jackson
J. Vac. Sci. Technol. A 32, 061501 (2014); http://dx.doi.org/10.1116/1.4894268

 V IEW DESCRIPTION

Chemical vapor deposition of TiO2 thin films from a new halogenfree precursor
Wenjiao B. Wang, Angel YanguasGil, Yu Yang, DoYoung Kim, Gregory S.
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